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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce 
Sous-rubrique: Mutation 
Date de publication: SHAB - 25.02.2019 
Numéro de publication: HR02-1004574448 
Canton: NE 

Entité de publication:  
Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Han-
delsregister, Bundesrain 20, 3003 Bern

Mutation Ismeca Semiconductor Holding SA, La Chaux-de-Fonds

Ismeca Semiconductor Holding SA 
rue de l'Helvétie 283 
La Chaux-de-Fonds 
IDE: CHE102254807 
Forme juridique: Société anonyme  
Siège: La Chaux-de-Fonds 
Ismeca Semiconductor Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, 
CHE-102.254.807 (FOSC du 14.05.2018, p. 0/4227221). 
Bohrson Christopher George, des Etats-Unis, à Poway, CA, 
USA, et Hirschy Yves Marie Christophe, de France, à Fuans, F, 
sont membres du conseil d'administration avec signature 
collective à deux. 

Précédente publication dans la FOSC:  
Date de la publication dans la FOSC : 14.05.2018 

Remarques:  
Cette annonce est publiée sur la base d'une modification 
non précisée 
La mutation de l'entité juridique mentionnée a été effectuée 
dans le registre du commerce.  
Publication selon les art. 9 et 35 ORC. 
Registre journalier no 638 du 20.02.2019 
Registre responsable: Registre du commerce du Canton de 
Neuchâtel
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